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(54) Gleitstiitzmechanismus fiir ein dielektrisches Tragerelement in einem
elektrostatographischen Vervielfiltigungsapparat
(57)  Eine Stltzvorrichtung (10) zur genauen Posi-

tionierung eines dielektrischen Tragerelements (14) flr
einen elektrostatographischen Vervielfaltigungsapparat
in Wirkverbindung mit einer walzenférmigen Kompo-
nente (16) eines Vervielféltigungsapparats. Die Stutz-
vorrichtung (10) umfasst einen langgestreckien Rah-
men (24) mit einer Vielzahl von Gleitelementen (20, 22),
die in dem Rahmen (24) angeordnet sind. Die Gleitele-
mente (20, 22) bilden eine Ebene flr einen Abschnitt
des dielektrischen Tragerelements (14). Die Endbefe-

stigungen (42), die mit der walzenférmigen Komponen-
te (16) verbunden sind, definieren jeweils die Nocken-
bahnoberflaichen (42a) in einem vorgegebenem Ab-
stand von der Léangsachse der walzenférmigen Kompo-
nente (16). Ein Lastarm (36) dréangt den Rahmen (24)
in eine Richtung, um die Gleitelemente (20, 22) in Ver-
bindung mit den Nockenbahnoberflaichen (42a) der
Endbefestigungen (42) zu halten, so dass die Ebene
des Abschnitts des dielektrischen Tragerelements (14)
im Wesentlichen in einem vorgegebenen Abstand von
der walzenférmigen Komponente (16) erhalten bleibt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Positio-
nierung eines dielektrischen Tragerelements fir elektro-
graphische Vervielféltigungsapparate in Wirkverbin-
dung mit einer walzenférmigen Komponente des Ver-
vielféltigungsapparats. Bei dieser walzenférmigen
Komponente des Vervielfaltigungsapparats kann es
sich beispielsweise um eine Tonerwalze innerhalb der
Entwicklereinheit eines Vervielfaltigungsapparats han-
deln.

[0002] Es ist bekannt, dass in handelstblichen elek-
trostatographischen Vervielfaltigungsapparaten (Kopie-
rer/Vervielféltigungsgeraten, Drucker und &hnliche Ap-
parate) ein latentes Bildladungsmuster auf einem
gleichmaRig geladenen, ladungserhaltenden Element
oder Fotoleiterelement durch elektrofotografische oder
elektrografische Prozesse gebildet wird, das dielektri-
sche Merkmale aufweist (nachfolgend als dielektrisches
Tragerelement bezeichnet). Pigmentierte Markierungs-
partikel werden von dem latenten Bildladungsmuster
angezogen, um das Bild auf dem dielektrischen Trage-
relement zu entwickeln. Ein Aufnahmeelement, z.B. ein
Bogen Papier, transparenter Bedruckstoff oder ein an-
deres Medium, wird dann in Kontakt mit dem dielektri-
schen Tragerelement gebracht, und ein elektrisches
Feld wird erzeugt, um das anhand der Markierungspar-
tikel entwickelte Bild von dem dielektrischen Tragerele-
ment auf das Aufnahmeelement zu Ubertragen. Nach
dem Ubertragen wird das Aufnahmeelement, das das
Ubertragene Bild tragt, von dem dielektrischen Trage-
relement weg transportiert und das Bild wird durch Er-
hitzen und Druck auf das Aufnahmeelement fixiert (in
das Aufnahmeelement eingeschmolzen), wo es eine
permanente Wiedergabe bildet.

[0003] In der US 4,887,132 ist eine Art von Entwick-
lereinheit offenbart, die in elektrostatographischen Ver-
vielféltigungsapparaten eingesetzt wird, namlich die
Magnetbirstenentwicklungseinheit. Die Magnetbir-
stenentwicklungseinheit umfasst ein Gehause, das eine
Vielzahl von Elementen aufweist und einen Behalter mit
einem Vorrat an Entwicklerstoff. Der Entwicklerstoff
kann z.B. ein Zwei-Komponenten-Stoff sein, der ma-
gnetische Tragerpartikel und im Vergleich dazu kleinere
pigmenticrte Markierungspartikel umfasst. Zu den Tei-
len der Entwicklereinheit gehort auch eine Mixeranord-
nung, wie z.B. ein Schneckenmischer oder ein Bandmi-
scher, die sich in dem Behélter befindet und dazu dient,
die Tragerpartikel und die Markierungspartikel zu bewe-
gen, um die Partikel reibungselektrisch aufzuladen, so
dass die Markierungspartikel an der Oberflache der Tra-
gerpartikel haften. Eine Transportvorrichtung bringt das
Entwicklermaterial von dem Behalter in ein Feld, wel-
ches durch eine Vielzahl von Magneten erzeugt wird,
die auf einer rotierenden Hilse angeordnet sind, die in
der Regel als Tonerwalze bezeichnet wird (natirlich
kénnten auch die Magneten rotieren und die Hulse orts-
fest sein oder mit einer anderen Winkelgeschwindigkeit
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als die Magneten rotieren). Die rotierende Hiilse und die
Magnetfelder bewirken, dass die Markierungspartikel in
die Néhe des latenten Bildladungsmusters auf dem di-
elektrischen Tragerelement gebracht und auf die laten-
ten Bildladungsmuster aufgebracht werden, damit die
Muster entwickelt werden kénnen.

[0004] Es hat sich herausgestellt, dass der Abstand
des dielektrischen Tragerelements zu der Tonerwalze
in der Entwicklereinheit sehr wichtig zur Erzeugung von
qualitativ hochwertigen Vervielféltigungen und zur Auf-
rechterhaltung einer effizienten Arbeitsweise des Ver-
vielféltigungsapparats ist. Der Abstand des dielekitri-
schen Tragerelements zu der Tonerwalze bildet einen
kleinen Spalt, durch den Entwicklerstoff mit einer ge-
wunschten Flussrate treten muss. Wenn der Spalt zu
klein fir eine bestimmte Entwicklerstoffflussrate ist, bil-
det sich ein Engpass, der verhindert, das Entwicklerma-
terial effizient durch den Spalt flief3t. In diesem Fall ent-
wickelt der Entwicklerstoff das latente Bildladungsmu-
ster nicht angemessen, so dass unannehmbare Wie-
dergaben der zu vervielfaltigenden Information herge-
stellt werden. Darlber hinaus kann sich der Entwickler-
stoff in ungewlinschte Richtungen in dem Vervielfalti-
gungsapparat bewegen und so das Innere des Verviel-
faltigungsapparats beschadigen. Ein Engpass in dem
Spalt kann dadurch vermieden werden, dass sowohl die
Flussrate des Stoffs als auch der Abstand der Tonerwal-
ze zu dem dielektrischen Tragerelement streng kontrol-
liert werden. Der Toleranzwert bezlglich des Abstands
kann weniger wichtig werden, wenn eine der Kompo-
nenten so beschaffen ist, dass sie grofiere Flussraten
durch ein Vergréern des Abstands ausgleicht.

[0005] In dem erforderlicher Weise geringen Abstand
zwischen dem dielektrischen Tragerelement und der
Tonerwalze, den strikten Toleranzerfordernissen und
der Notwendigkeit einer einfachen Wartung liegt die
Notwendigkeit begriindet, das dielektrische Tragerele-
ment und die Tonerwalze prazise an- und abzuschwen-
ken. In bekannten Vervielfaltigungsapparaten, die flexi-
ble Bahnen zulassen, werden zwei Methoden dazu ver-
wendet, eine Relativbewegung zwischen dem dielektri-
schen Tragerelement und der Entwicklereinheit der
Tonerwalze zu erreichen. Entweder wird eine Vorrich-
tung eingesetzt, die die Tonerwalze der Entwicklerein-
heit in Wirkverbindung mit dem dielektrischen Trage-
relement bringt, oder es wird eine Vorrichtung einge-
setzt, die das dielektrische Tragerelement in Wirkver-
bindung mit der Tonerwalze der Entwicklereinheit bringt.
Eine Vorrichtung, die das flexible dielektrische Trage-
relement bewegt, ist im Hinblick auf Herstellungs- und
Kostenfragen vorzuziehen. Die Komponenten, die das
dielektrische Tragerelement bewegen, missen nur mi-
nimale Kraft aufwenden, im Gegensatz zum Anheben
der grof3en Masse der gesamten Entwicklereinheit, was
deutlich mehr Kraft und eine angemessene Abstiitzung
erfordern wirde, um eine seitliche Bewegung zu kon-
trollieren. Daher kann der Spalt effizient kontrolliert wer-
den, indem eine wahlweise bewegbare Stutzvorrich-
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tung fir ein dielektrisches Tragerelement vorgesehen
ist.

[0006] Die wahlweise bewegbare Stitzvorrichtung fir
das dielektrische Tragerelement kann in Form einer ein-
fachen Gleitanordnung mit einem Gleitelement oder ei-
ner dualen Gleitanordnung mit zwei Gleitelementen
ausgelegt sein, aber auch eine grolRere Anzahl von Glei-
telementen ist denkbar. In der einfachen Gleitanord-
nung fur ein dielektrisches Tragerelement befindet sich
ein Gleitelement auf einer Seite anstatt direkt (iber einer
walzenférmigen Komponente des Vervielféltigungsap-
parats. Das dielektrische Tragerelement ist dann direkt
Uber der walzenférmigen Komponente, wo sich der
schmalste Abschnitt des Spalts befindet, geringfugig
bewegbar. Das dielektrische Tragerelement kann nach-
geben, um den Entwicklerstofffluss durch den Spalt
nicht zu sehr einzuschranken. Die duale Gleitanord-
nung ist der einfachen Gleitanordnung vorzuziehen, da
es das dielektrische Tragerelement an beiden Seiten
der walzenférmigen Komponente stiitzt. Daher wird die
Lange eines ungestitzten Tragerelements verringert,
wobei ein gewisses Nachgeben des dielektrischen Tra-
gerelements moglich bleibt. Wird das dielektrische Tra-
gerelement naher an die walzenférmigen Komponente
gefiihrt, kénnen Flatterbewegungen (die zu Unregelma-
Rigkeiten im Bedeckungsgrad in den Abdriicken fiihren)
und unterschiedliche Abstédnde zwischen dem dielektri-
schen Tragerelement und der walzenférmigen Kompo-
nente des Vervielfaltigungsapparats zu einem grofen
Teil vermindert oder ausgeschlossen werden. Dennoch
kénnen weiterhin unerwiinschte Abweichungen in der
Positionierung der Ebene des dielektrischen Tragerele-
ments durch die Gleitelemente im Verhaltnis zu der wal-
zenférmigen Komponente des Vervielfaltigungsappa-
rats entstehen. Diese Abweichungen sind zum Teil dar-
auf zurlickzufiihren, dass die Gleitelemente nicht paral-
lel zueinander liegen, oder auf eine Schieflage oder ei-
nen Schraglauf des bewegbaren dielektrischen Trage-
relements. Das Ergebnis solcher Abweichungen ist eine
ungleichmafige, qualitativ minderwertige Entwicklung
des zu vervielfaltigenden Bildladungsmusters.

[0007] Der Erfindung liegt demgemass die Aufgabe
zu Grunde eine Stitzvorrichtung zur genauen Positio-
nierung eines dielektrischen Tragers flr elektrographi-
sche Vervielféltigungsapparate in Wirkverbindung mit
einer walzenférmigen Komponente des Vervielfalti-
gungsapparats zu schaffen.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgeman durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 geldst.
Weitere Ausfihrungsformen ergeben sich aus den Un-
teransprichen.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
die Zeichnungen anhand bevorzugter Ausfiihrungsfor-
men beschrieben.

[0010] In den Zeichnungen zeigen:

eine schematische Seitenansicht mit Aus-
lassungen zur Verdeutlichung eines dielek-
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trischen Tragerelements eines elektrostato-
graphischen Vervielfaltigungsapparats, das
anhand einer erfindungsgemafen dualen
Gleitstutzvorrichtung in genaue Wirkposition
mit der Entwicklereinheit des Vervielfalti-
gungsapparats gebracht ist;
Figur 2 eine Seitenansicht mit Auslassungen zur
Verdeutlichung einer erfindungsgemafen
dualen Gleitstitzvorrichtung nach FIG. 1;
Figur 3 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemafRen dualen Gleitstitzvorrich-
tung nach FIG. 1;
Figur 4 eine vergroRerte Seitenansicht im Quer-
schnitt eines Abschnitts der dualen Gleit-
stlitzvorrichtung nach FIG. 2, in der die Ver-
bindung der Stiitzarme mit dem Rahmen der
Stltzvorrichtung dargestellt ist; und
Figur 5 eine vergroRerte Seitenansicht im Quer-
schnitt eines Abschnitts der dualen Gleit-
stlitzvorrichtung nach FIG. 2, die die Verbin-
dung eines Lastarms mit dem Rahmen der
Stltzvorrichtung darstelit.

[0011] FIG. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
Stltzvorrichtung eines dielektrischen Tragerelements,
wobei die Stutzvorrichtung mit dem Bezugszeichen 10
bezeichnet ist. Die erfindungsgeméaRe Stlitzvorrichtung
10 umfasst eine Gleitanordnung 12 zum Stiitzen eines
Abschnitts eines bewegbaren dielektrischen Tragerele-
ments 14, um den Abschnitt des dielektrischen Trage-
relements im Verhaltnis zu der Tonerwalze 16a einer
Entwicklereinheit 18 eines Vervielfaltigungsapparats
wahrend des Vervielféltigungsvorgangs genau zu posi-
tionieren. Die Gleitanordnung 12, die am deutlichsten
aus den FIG. 2 und 3 hervorgeht, umfasst eine Vielzahl
Gleitelemente, vorzugsweise zwei Gleitelemente 20
und 22, die so ausgebildet sind, dass sie das dielektri-
sche Tragerelement 14 zur genauen, gewlinschten Ver-
schiebung eines definierten freigespannten Abschnitts
des dielektrischen Tragerelements in Wirkverbindung
mit der Tonerwalze 16a leiten, auf die Bahnflihrung des
dielektrischen Tragerelements jedoch mit nur minimaler
Gegenbewegung einwirken. Wahrend die zwei Gleitele-
mente 20 und 22 als langgestreckte Stabe ausgebildet
sind, sind andere Ausflihrungsformen wie z.B. Gleitlei-
sten zur erfindungsgemaRen Verwendung ebenso ge-
eignet.

[0012] Die beiden Gleitelemente 20 und 22 der
Gleitanordnung 12 sind in einem Rahmen 24 ange-
bracht. Der Rahmen 24 umfasst ein Paar Endstiicke
264, 26b, die die Enden der jeweiligen Gleitelemente 20
und 22 stitzen. Daher dient der Rahmen 24 zur Posi-
tionierung der Gleitelemente 20 und 22 im Verhaltnis zu-
einander und zur Beibehaltung eines bestimmten vor-
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gegebenen Abstands zwischen den Gleitelementen 20
und 22. Der Rahmen 24 ist an einer Schwenkleiste 28
befestigt, die in einer Position im Wirkverhaltnis mit der
Entwicklereinheit 18 in dem Vervielfaltigungsapparat
angeordnet ist. Ein Paar Stiitzarme 30, 32 und ein Last-
arm 36 dienen zur Befestigung des Rahmens 24 an der
Schwenkleiste 28.

[0013] Die Stitzarme 30, 32 sind jeweils an einem En-
de an der Schwenkleiste 28 nahe den Endstlicken be-
festigt (s. FIG. 3). Die gegeniberliegenden Enden der
jeweiligen Stlitzarme 30, 32 ergreifen eine Schwenk-
stange 34, die in den Endstiicken 26a, 26b des Rah-
mens 24 und in den Langléchern 30a, 32a, die sich in
den Stltzarmen befinden, gehalten wird. Wie am besten
aus FIG. 4 hervorgeht, ermdglichen die Stiitzarme 30,
32, die die Schwenkstange 34 festhalten, die Rotation
der Schwenkstange in den Enden der Stltzarme, wah-
rend sie sie gleichzeitig stitzen. Der Lastarm 36 ist
ebenso an einem Ende der Schwenkleiste 28, etwa an
ihrem Mittelpunkt, befestigt. Das entgegengesetzte En-
de des Lastarms 36 ergreift die Schwenkstange 34, wie
aus FIG. 3 und 5 am besten hervorgeht, mit einem U-
férmigen Schlitz 36a in einer Weise, dass eine Kraft, die
durch das Drehmoment an der Schwenkleiste 28 (in der
unten dargestellten Weise) verursacht wird, auf den
Lastarm 36 und damit auf die Schwenkstange 34 tber-
tragen wird. Weiterhin ermdglicht die besondere Verbin-
dung des Lastarms 36 mit der Schwenkstange 34 das
Rotieren der Schwenkstange um eine Achse senkrecht
zu der Langenachse der Schwenkstange.

[0014] Ein Kipphebel 38 ist an einem seiner Enden
mit der Schwenkleiste 28 verbunden. Ein kraftaustiben-
de Vorrichtung 40, z.B. eine Magnetspule, steht in Wirk-
verbindung mit dem Kipphebel 38, um wahlweise ein
Drehmoment auf die Schwenkleiste 28 zu lbertragen,
die ihrerseits anhand des Lastarms 36 die Schwenk-
stange 34 mit einer Last beaufschlagt. Die Schwenk-
stange 34 beaufschlagt also den Rahmen 24 mit einer
Kraft, die ihrerseits an die Gleitelemente 20, 22 weiter-
gegeben wird. Die Gleitelemente 20, 22 werden so also
mit den Nockenbahnoberflachenelementen 42a in Kon-
takt gehalten, die mit den Endbefestigungen 42 fir die
Tonerwalze 16a verbunden sind (s. FIG. 1, die ein Nok-
kenbahnoberflachenelement zeigt). Die zwei Wal-
zenendbefestigungen 42 (eine vorne und eine hinten in
der Magnetbirstenentwicklungseinheit 18 angeordnet)
stitzen die Tonerwalze 16a und schaffen genaue Arre-
tierpositionen fir die Gleitelemente 20, 22 der Stiitzvor-
richtung 10.

[0015] Die Tonerwalze 16a ist zwischen den zwei
Endbefestigungen 42 angeordnet. Der freigespannte
Abschnitt des dielektrischen Tragerelements 14 wird in
einer Ebene, die von den beiden Gleitelemente 20, 22
der Gleitanordnung 12 der Stitzvorrichtung 10 erzeugt
wird in Wirkverbindung mit der Tonerwalze 16a gehal-
ten. Aufgrund eines Toleranzaufbaus kann die Entwick-
lereinheit 18 im Verhaltnis zu der Gleitanordnung 12 der
Stltzvorrichtung 10 etwas nach rechts oder links ver-
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schoben positioniert sein (s. FIG. 1). Um die Auswirkung
der Abweichung der Positionen nach links oder rechts
der Entwicklereinheit im Verhaltnis zu der Stitzvorrich-
tung zu minimieren, sind die Nockenbahnoberflachen
42a der Endbefestigungen 42 in einem vorgegebenem
Grad abgeschragt. Die Schrage der Nockenbahnober-
flachen wird derart gewahlt, dass, wahrend sich die Ent-
wicklereinheit 18 im Verhaltnis zu der Gleitanordnung
12 der Stitzvorrichtung 10 nach links oder rechts be-
wegt, sich die Flache des Abschnitts des dielektrischen
Tragerelements 14, die zwischen den beiden Gleitele-
menten 20, 22 der Stltzvorrichtung gebildet wird, in ei-
nem im Wesentlichen festgelegten Abstand von der
Langsachse der Tonerwalze um die Tonerwalze 16a
drehen kann. Die Anordnung der Nockenbahnoberfla-
che 42a der Endbefestigungen 42 der Walze ist eine
Funktion der Geometrie der Gleitelemente und des
Tonerwalzendurchmessers.

[0016] Daher bleibt das dielektrische Tragerelement
14 bei jeder relativen links-rechts Bewegung der Ent-
wicklereinheit 18 der Stiitzvorrichtung 10 in demselben
gewulnschten Abstand von der Tonerwalze 16a fir die
optimale Entwicklung eines latenten Bildladungsmu-
sters; d.h., wahrend die Walzenendbefestigungen 42
(und die Tonerwalze) mit Hinblick auf die Stitzvorrich-
tung 10 nach links oder rechts bewegt werden, kontak-
tieren die Gleitelemente 20, 22 die jeweiligen Nocken-
bahnoberflichen 42a der Endbefestigung 42 an ver-
schiedenen Positionen. So dreht sich der Rahmen 24
der Stitzvorrichtung 10 um die Schwenkstange 34,
wahrend die Gleitelemente verschiedene Punkte auf
der abgeschragten Anordnung der Nockenbahnoberfla-
che 42a der Walzenendbefestigung 42 kontaktieren.
Die Flache des dielektrischen Tragerelements 14 dreht
sich mit den Gleitelementen 20, 22 und erhalt den ge-
wiinschten optimalen Spalt zwischen dem Abschnitt
des dielektrischen Tragerelements 14 und der Toner-
walze 16a.

[0017] Es ist bekannt, dass drei Punkte eine Ebene
definieren, und dass ein vierter Punkt nétigerweise ex-
akt auf der Ebene, die die drei Punkte definieren, liegen
miisste, da sonst eine mechanische Uberbestimmung
entsteht. Wie oben beschrieben ist, hat die duale Gleit-
stutzvorrichtung 10 vier Kontaktpunkte mit den Nocken-
bahnoberflachen 42a (d.h. zwei Kontaktpunkte pro Glei-
telement). Daher kénnte es zu einer solchen Uberbe-
stimmung kommen. Um diese Uberbestimmung zu ver-
meiden, ist die Gleitstlitzvorrichtung um zwei Achsen
schwenkbar und zusétzlich kann sich der Rahmen der
Vorrichtung um die eigene Langsachse verdrehen. Der
Rahmen 24 kann sich also um die Langsachse der
Schwenkstange 34 drehen und zusétzlich um eine Ach-
se senkrecht zu der Langsachse der Schwenkstange,
um den Punkt, an dem der Lastarm 36 die Schwenk-
stange kontaktiert. Darliber hinaus ist der Rahmen 24
von mdglichst minimaler Steifheit, damit sich der Rah-
men um sein eigene Langsachse drehen kann. Diese
drei strukturalen Merkmale erméglichen jedem Ende je-
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des der Gleitelemente 20, 22 die Nockenbahnoberfla-
che 42a der jeweiligen Walzenendbefestigung 42 zu
kontaktieren.

[0018] Gemal dieser Beschreibung der Ausfiih-
rungsform des Rahmens 24 der Stltzvorrichtung 10
konnen alle vier Punkte der Gleitelemente 20, 22 der
Stitzvorrichtung die Endbefestigungen 42 der Entwick-
lereinheit kontaktieren. Das dielektrische Tragerele-
ment 14 Uberbriickt den Spalt mit der Tonerwalze 16a,
wobei es die Auswirkungen der Positionierung der bei-
den Gleitelemente im Mittel ausgleicht und den ge-
wilnschten Abstand zwischen dem dielektrischen Tra-
gerelement und der Tonerwalze erhalt. Die Verdrehwir-
kung auf dem Rahmen 24 wird minimiert, da die Tole-
ranz der Teile der Stitzvorrichtung 10 kontrolliert wird,
damit ein UbermaRiges Verziehen des dielektrischen
Tragerelements und mdgliche Qualitdtsminderungen
des Bildes vermieden werden.

Liste der Bezugszeichen

[0019]

10  Stitzvorrichtung

12  Gleitanordnung

14  Tragerelement

16  Walzenférmige Komponente
16a Tonerwalze

18  Entwicklereinheit

20  Gleitelement

22  Gleitelement

24  Rahmen

26a Endstick

26b Endstiick

28  Schwenkleiste

30  Stutzarm

30a Langloch

32  Stutzarm

32a Langloch

34  Schwenkstange

36 Lastarm

36a U-férmiger Schlitz

38  Kipphebel

40  kraftaustibende Vorrichtung
42  Endbefestigungen

42a Nockbahnoberflachenelemente

Patentanspriiche

1. Stltzvorrichtung zur genauen Positionierung eines
dielektrischen Tragerelements (14) fir einen elek-
trostatographischen Vervielfaltigungsapparat in
Wirkverbindung mit einer walzenférmigen Kompo-
nente eines Vervielfaltigungsapparats

dadurch gekennzeichnet,

dass diese Stutzvorrichtung
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eine Gleitanordnung (12), die einen langge-
streckten Rahmen (24) und eine Vielzahl von
Gleitelementen (20, 22) umfasst, die in dem
Rahmen (24) befestigt sind, und

eine Ebene fir einen Abschnitt des dielektri-
schen Tragerelements (14) aufspannen;
Endbefestigungen (42), die mit der walzenfor-
migen Komponente des Vervielféltigungsappa-
rats verbunden sind, wobei die Endbefestigun-
gen (42) und die jeweiligen Nockenbahnober-
flachen (42a) einen vorgegebenen Abstand
von der Langsachse der walzenférmigen Kom-
ponente eines Vervielfaltigungsapparats defi-
nieren;

und einen Lastarm (36), der den Rahmen (24)
der Gleitanordnung (12) in eine Richtung
driickt, damit die Gleitelemente (20, 22) in Ver-
bindung mit den Nockenbahnoberflachen (42a)
der Endbefestigungen (42) bleiben und die
Ebene des Abschnitts des dielektrischen Tra-
gerelements (14) im Wesentlichen in einem be-
stimmten Abstand von der walzenférmigen
Komponente (16) erhalten bleibt, umfasst.

Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass Gleitelemente (20, 22) im Rahmen (24) der
Gleitanordnung (12) so befestigt sind, dass sie ei-
nen festen, vorgegebenen Abstand einhalten.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass es sich um genau zwei Gleitelemente (20, 22)

handelt, die im Rahmen (24) der Gleitanordnung

(12) befestigt sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass sich die walzenférmige Komponente (16) ei-

nes Vervielféltigungsapparats innerhalb der Ent-

wicklereinheit (18) dieses Vervielfaltigungsappa-

rats befindet.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei der walzenférmigen Komponente

(16) eines Vervielfaltigungsapparats um die Toner-

walze (16a) einer Magnetbirstenentwicklereinheit

(18) dieses Vervielfaltigungsapparats handelt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Gleitanordnung (12) des weiteren eine
Schwenkstange (34) umfasst, die eine Léangsachse
fir den Rahmen (24) der Gleitanordnung (12) um-
fasst, um die der Rahmen (24) schwenkbar ist, und
innerhalb der der Lastarm (36) auf die Schwenk-
stange (34) einwirken kann.
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Lastarm (36) mit der Schwenkstange (34)

in Verbindung steht, so dass der Rahmen (24) um

eine Achse senkrecht zu der Langsachse der

Schwenkstange (34) schwenkbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Schwenkleiste (28), die in einem Abstand

zu dem Rahmen (24) angeordnet ist, wobei der

Lastarm (36), der auf die Schwenkstange (34) ein-

wirkt, mit der Schwenkleiste (28) in Verbindung

steht.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8
dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens ein Stitzarm (30, 32), der mit der

Schwenkstange (34) des Rahmens (24) der

Gleitanordnung (12) in Verbindung steht, diese

stutzt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9
dadurch gekennzeichnet,

dass eine kraftauslibende Vorrichtung (40) mit dem

Kipphebel (38) verbunden ist, der mit der Schwen-

kleiste (28) verbunden ist, und den Kipphebel (38)

gezielt bewegen kann, so dass der Lastarm (36) ei-

ne Kraft auf den Rahmen (24) ausiiben kann.

Vorrichtung nach Anspruch 10

dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei der kraftausiibenden Vorrichtung
(40) um eine Magnetspule handelt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11
dadurch gekennzeichnet,

dass der Rahmen (24) der Gleitanordnung (12) in

seiner Struktur flexibel ist, so dass der Rahmen (24)

um seine Langsachse drehbar ist.
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